CENTRO DE ENSENANZA TECNICA INDUSTRIAL
Organismo Publico Descentralizado Federal
Reforma Curricular 2007 Nivel Licenciatura

Direccion Académica

PROGRAMA DE ASIGNATURA

"NOMBRE DE LA_
ASIGNATUR/

| 6PTICA Y ACUSTICA

CB-44

CIENCIAS BASICAS NIVEL INGENIERIA

ELECTRONICA, MECATRONICA E INDUSTRIAL

FisSiCA

CIENCIAS BASICAS

3RO.

DINAMICA
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

NINGUNO

3T-2P 90 HORAS

AGOSTO 2007 | | ACADEMIA DE FISICA (M C HORACIO GARCIA MARTINEZ)

APORTACION A

L PERFILDE

e Proporcionar los fundamentos y conocimientos, para el aprovechamiento de la energia de
las ondas luminosas y de sonido. Asi como adquirir habilidades, destreza y capacidades
cognitivas en los campos de la ingenieria.

¢ Adquirir las competencias que le permitan interpretar, fenémenos fisicos, y resolver
problemas del ambito de la ingenieria.
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El estudiante adquirira habilidades y destrezas en el manejo de energia de forma ondulatoria y empleo de técnicas y procedimientos
para la solucién de problemas propios de la ciencia de la ingenieria.
Elaborara y usara como herramienta modelos matematicos y Fisicos que brinden la posibilidad de generar el desarrollo en la ingenieria de

capacidades. para la toma de decisiones

Algebra

Trigonometria

Funciones algebraicas

Calculo diferencial e integral

Observacion e Interpretacion de los fendmenos fisicos luminosos y acusticos

CAPACIDADES Y ACTITUDES
e Capacidad de lectura de comprensién, de escribir resimenes, de hacer esquemas mentales, de comunicacién oral.
» Deseo de superacion, responsabilidad, Iniciativa, disponibilidad. de tiempo y creatividad.

Los profesores son el elemento clave del proceso de ensefianza aprendizaje del Centro de Ensefianza Técnica Industrial. De ellos se
espera que vivan y reflejen los valores, las actitudes y las habilidades establecidos para la comunidad educativa en la Misién, que son

los siguientes:

Compromiso con los principios, la vision, la misién, las politicas y las normas del CETI
Comportamiento fundamentado en la ética.

Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad.
Responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social.

Solidaridad y espiritu de servicio.

Espiritu de superacion.

Cultura de trabajo y de exigencia.

Trabajo colaborativo.

Evaluacion de los cambios y adaptacion inteligente a ellos.

Capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnolégicas.
Aprecio y cuidado de su salud.
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c ‘tlczumn OF ENSERANZA
TECHICR INDUSTRIAL

1.1 Naturaleza de la luz
- 1.2 Refraccion y reflexién de la luz
1 PROPAGACION DE LA LUZ 13 Polarizacién 1,2,3,4,5
PRACTICAS
2.1  Superficies pulidas
2 i 2.2 Refraccion en superficies curvas
OPTICA PARAXIAL 23  Lentes 1,2,3,4,5
2.4 Instrumentos o6pticos
PRACTICAS
3.1 Ondas mecanicas
3 ONDAS 3.2 Ondas estacionaria 1,2,3,4,5
PRACTICAS
i i 4.1 Interferencia de la luz
4 OPTICA FiSICA 42  Difraccion e 1,2,3,4,5
PRACTICAS M
[ % ,J-) 7
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Investigacion bibliografica de los conceptos basicos.

Elaboracion de Diagramas épticas frente a pizarrén.

Trabajar en equipos en la solucién de ejercicios y practicas.
Utilizar medios de audio y visuales en la exposicion de la catedra.
Utilizar software en la solucién de problemas.

Evaluar continuamente el conocimiento.
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PROCESO DE EVALUACION

parciales se consideran los puntos abajo descritos en evaluacion.
e El porcentaje minimo de asistencias para presentar examen es del 80 %
e La calificacidbn minima aprobatoria es de 70.
» La calificacion obtenida en cada parcial sera acorde a lo establecido por la academia tomando en consideracion

La evaluacion consiste en el promedio de las tres calificaciones reportadas en los parciales, en cada uno de los examenes

1.- Examen teodrico 60%
2.- Tareas 20%
4 - Participacion 10%
5.- practicas 10%
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1.1 aplicar las leyes de la reflexion y la refracciéon en los ejercicios predeterminados

1.2 Por la observacién de los fenémenos fisicos y las leyes de la reflexion y la refraccién conocer la
naturaleza de la luz. 1,2,3,4,5

1.3 Interpretar y comparar las aplicaciones del fenémeno de refraccion de la luz en los aparatos de la
actualidad

_ MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO E INSUMOS

PIZARRON
PLUMONES
LAPTOP

CANON
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OBJETIVO EDUCACIONAL.:
Calculara los aumentos que generan los espejos.
Observara la diferencia entre imagen virtual e imagen real que generan los espejos
Aplicara los aumentos de imagen en determinaciones de lentes.
Calculara los aumentos que se generan con las combinaciones de lentes.
Conocera los prototipos de aparatos opticos.

2.1 Aplicay determina los efectos de los diferentes tipos de espejos y lentes delgadas.

2.2  Determinar la posicion y naturaleza de imagen generada por refraccion en superficies planas y
curvas.

2.3 Hacer combinaciones de lentes y espejos para encontrar la imagen y aumentos deseados. 1,2,3,4,5

2.4 Conocer los prototipos iniciales de instrumentos 6pticos.

2.5  Elaborar instrumentos 6pticos con lentes o espejos que tenga en almacén.

. PIZARRON
e PLUMONES
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Solucioén de ejercicios por alumnos auxiliados por el profesor
Solucion de ejercicios con aplicaciones de modos normales
Calcular problemas de sonido de aplicacion real

Hacer graficas y tablas de sonido en decibeles

Comparar y medir sonidos de ejemplos reales

Calcular intensidad de sonido por mediciones en decibeles

_ MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO E INSUMOS _

1,2,3,4,5

e PIZARRON

o PLUMONES gRANZA T
Q, ¥
Q
(8] :
SR e
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Calcular interferencias de ondas

Obtener la longitud de onda aplicada en un experimento Young

Calcular el espesor de pelicula delgada para reflexion o no reflexion de luz.
Resolver ejercicios del experimento de doble rendija 1,2,3,4,5
Calcular intensidad de luz en los patrones de interferencia

Calcular la difraccion de ranura simple

Calcular la resolucion de aberturas circulares aplicando el Criterio de Rayleigh

MATERIAL DIDACTICO, EQUIP!

e PIZARRON
e PLUMONES
o LAPTOP
e CANON
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FUENTES DE INFORMACION?, e

1.- Sears. Zemansky Youg Fredman, (2009) Fisica Un/verSItar/a fomos [y Il (12va. EdlClOﬂ) México Edit. Pearson,

4.- Eugene Hecht, (2000). OPTICA. (3ra). México: Mc-Graw Hill

5.- Daniel Malacara, (2009). Optica Basica. (22

). México: Fondo de cultura econdémica

12.- Tipler & Mosca. (2003). Fisica para la Ciencia y Tecnologia. Volimenes 1By 2B. (4ed). Espafia; Reverte.
|3.- Hans C. Ohanian, John T. Markert,(2009)Fisica para Ingenieria y Ciencia Volimenes | y Il ( 3ra.Ed), Edit.Mc Graw Hill

HISTORIA DEL PROGRAMA

FECHA

No. T

OBSERVACIONES (CAMBIOS Y SU JUSTIFICACION)
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ILDE ACUERDO A LOS PROGRAMAS SINTETICOS DEL PLAN 2007

]| M C HORACIO GARCIA MARTINEZ |L

I I

ELABORO ACADEMIA DE FISICA REVISO SUBDIRECCION DE REGISTRO SUBDIRECCION DE f AUTORIZO
~ OPERACION ACADEMICA L DOCENCIA ’ DIRECCION ACADEMICA G
FECHA: 12 de 2009 FECHA: 7 n — & FECHA: FECHA: AN 5 >y
junio de HA: 7 | | :éx@“@%fl// o QL &g&\ «5(:9,, 200G
v ‘-\* A : : = <:>

% MARCO AURELIO/MARTINEZ |

IBALDOR

FORMATO: FSGC-209-7-INS-007

SUB. DE OPERACION

LIC. RO

-
R

SA A\:IALR: LES GONZALEZ

ACADEMICA
PLANTEL COLOMOS

REV. B (A partir del 24 de Abril de 2009)

}5\ \v

OC/ON AC P\Q&

Pagina9de 9




